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(54)实用新型名称

位置度角度公差检具

(57)摘要

一种位置度角度公差检具，其包括固定基

座、安装在所述固定基座上的滑动测量块、用以

驱动所述滑动测量块移动的驱动部以及用以将

所述滑动测量块进行锁定的锁定机构，其中所述

滑动测量块包括用于检测待检测物件的位置度

公差的刻度以及用于检测待检测物件的角度公

差的刻度。相较于现有技术，本实用新型能够对

检测待检测物件的位置度公差以及角度公差同

时进行测量，提高了效率。
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1.一种位置度角度公差检具，其特征在于，包括固定基座、安装在所述固定基座上的滑

动测量块、用以驱动所述滑动测量块移动的驱动部以及用以将所述滑动测量块进行锁定的

锁定机构，其中所述滑动测量块包括用于检测待检测物件的位置度公差的刻度以及用于检

测待检测物件的角度公差的刻度。

2.如权利要求1所述的位置度角度公差检具，其特征在于：所述位置度角度公差检具包

括连接所述滑动测量块的滑动轴以及与所述滑动轴相配合的第一滑动槽与第二滑动槽，其

中所述第一滑动槽与所述第二滑动槽相互垂直。

3.如权利要求2所述的位置度角度公差检具，其特征在于：所述驱动部为连接在所述滑

动轴上的手柄。

4.如权利要求1所述的位置度角度公差检具，其特征在于：所述锁定机构为止位手柄。

5.如权利要求1所述的位置度角度公差检具，其特征在于：所述滑动测量块包括水平

板、竖直板、与所述竖直板相连且垂直于所述竖直板的第一刻度以及与所述水平板相连且

垂直于所述水平板的第二刻度，其中所述第一刻度与所述第二刻度用于检测待检测物件的

位置度公差。

6.如权利要求5所述的位置度角度公差检具，其特征在于：所述竖直板设有第三刻度，

所述水平板设有第四刻度，其中所述第三刻度与所述第四刻度用于检测待检测物件的角度

公差。

7.如权利要求6所述的位置度角度公差检具，其特征在于：所述检测待检测物件包括位

于一端的墩头面；所述水平板还设有位于所述第四刻度一侧的第五刻度，所述第五刻度用

于检测所述墩头面的位置度公差。
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位置度角度公差检具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种位置度角度公差检具，属于检测设备技术领域。

背景技术

[0002] 现有的物理检具难以直接同时对同一特征的位置度和角度公差进行可读数测量，

除非用角度测量仪或者CMM。而这两种方式成本高，节拍慢，适合抽检，无法满足量产的节

拍。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种效率较高的位置度角度公差检具。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：一种位置度角度公差检具，其包

括固定基座、安装在所述固定基座上的滑动测量块、用以驱动所述滑动测量块移动的驱动

部以及用以将所述滑动测量块进行锁定的锁定机构，其中所述滑动测量块包括用于检测待

检测物件的位置度公差的刻度以及用于检测待检测物件的角度公差的刻度。

[0005] 作为本实用新型进一步改进的技术方案，所述位置度角度公差检具包括连接所述

滑动测量块的滑动轴以及与所述滑动轴相配合的第一滑动槽与第二滑动槽，其中所述第一

滑动槽与所述第二滑动槽相互垂直。

[0006] 作为本实用新型进一步改进的技术方案，所述驱动部为连接在所述滑动轴上的手

柄。

[0007] 作为本实用新型进一步改进的技术方案，所述锁定机构为止位手柄。

[0008] 作为本实用新型进一步改进的技术方案，所述滑动测量块包括水平板、竖直板、与

所述竖直板相连且垂直于所述竖直板的第一刻度以及与所述水平板相连且垂直于所述水

平板的第二刻度，其中所述第一刻度与所述第二刻度用于检测待检测物件的位置度公差。

[0009] 作为本实用新型进一步改进的技术方案，所述竖直板设有第三刻度，所述水平板

设有第四刻度，其中所述第三刻度与所述第四刻度用于检测待检测物件的角度公差。

[0010] 作为本实用新型进一步改进的技术方案，所述检测待检测物件包括位于一端的墩

头面；所述水平板还设有位于所述第四刻度一侧的第五刻度，所述第五刻度用于检测所述

墩头面的位置度公差。

[0011] 相较于现有技术，本实用新型能够对检测待检测物件的位置度公差以及角度公差

同时进行测量，提高了效率。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型位置度角度公差检具的立体示意图。

[0013] 图2是图1的主视图。

[0014] 图3是图1的左视图。

[0015] 图4是图1的俯视图。
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具体实施方式

[0016] 请参图1至图4所示，本实用新型揭示了一种位置度角度公差检具，用于检测待检

测物件1的位置度公差以及角度公差。在本实用新型图示的实施方式中，所述待检测物件1

包括位于一端的墩头面13。所述位置度角度公差检具包括固定基座7、安装在所述固定基座

7上的滑动测量块2、用以驱动所述滑动测量块2移动的驱动部5以及用以将所述滑动测量块

2进行锁定的锁定机构11，其中所述滑动测量块2包括用于检测待检测物件1的位置度公差

的刻度以及用于检测待检测物件1的角度公差的刻度。

[0017] 具体地，所述位置度角度公差检具包括连接所述滑动测量块2的滑动轴6以及与所

述滑动轴6相配合的第一滑动槽10与第二滑动槽8，其中所述第一滑动槽10与所述第二滑动

槽8相互垂直。

[0018] 在本实用新型图示的实施方式中，所述驱动部5为连接在所述滑动轴6上的手柄。

所述锁定机构11为止位手柄。

[0019] 请参图1及图2所示，所述滑动测量块2包括水平板21、竖直板22、与所述竖直板22

相连且垂直于所述竖直板22的第一刻度A以及与所述水平板21相连且垂直于所述水平板21

的第二刻度B，其中所述第一刻度A与所述第二刻度B用于检测待检测物件1的位置度公差。

所述竖直板22设有第三刻度C，所述水平板21设有第四刻度D，其中所述第三刻度C与所述第

四刻度D用于检测待检测物件1的角度公差。此外，所述水平板21还设有位于所述第四刻度D

一侧的第五刻度E，所述第五刻度E用于检测所述墩头面13的位置度公差。

[0020] 使用时，先将待检测物件1安装其定位基准定位在本实用新型位置度角度公差检

具上；然后，通过驱动部5带动滑动轴6沿着第一滑动槽10与第二滑动槽8滑动，以调节滑动

测量块2的位置，使滑动测量块2向上和向右贴靠所述待检测物件1；最后，通过锁定机构11

将滑动测量块2固定住。此时，通过刻度杆可以读取滑动测量块2上的读数，其中第一刻度A

与第二刻度B的读数是待检测物件1的位置度公差；第三刻度C与第四刻度D的读数是待检测

物件1的角度公差；第五刻度E是墩头面13的位置度公差。

[0021] 相较于现有技术，本实用新型能够对检测待检测物件1的位置度公差以及角度公

差同时进行测量，且可分别量化，提高了效率；另外，通过设置锁定机构11，可以解放操作人

员的双手，滑动测量块2可以向上拉出，实现快速拆卸和切换。

[0022] 以上实施例仅用于说明本实用新型而并非限制本实用新型所描述的技术方案，对

本说明书的理解应该以所属技术领域的技术人员为基础，尽管本说明书参照上述的实施例

对本实用新型已进行了详细的说明，但是，本领域的普通技术人员应当理解，所属技术领域

的技术人员仍然可以对本实用新型进行修改或者等同替换，而一切不脱离本实用新型的精

神和范围的技术方案及其改进，均应涵盖在本实用新型的权利要求范围内。
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图1
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图2

图3
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图4
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